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Erreurs de dépôt sur 50 réalisations d’un 
empilement de 12 couches Ta2O5 / SiO2 
 
A – contrôle microbalance à quartz 
B – contrôle mono lambda 
C – contrôle large bande 
 
Chaque méthode de contrôle apparait 
comme étant adapté à un type spécifique 
de couche et de design 
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Gabarit 
Miroir, anti-reflets, passe-bande… 

Design 
Simulation numérique de 

l’empilement 

Stratégie 
Choix de la meilleure méthode de 

contrôle pour chaque couche 

Réalisation 
Procédé DIBS avec pilotage 

automatisé, in situ et temps réel 

Intégration des mesures par fusion de données 
Acquisition simultané à partir de toutes les méthodes contrôles 
Vers une réalisation de dépôt sans échec 

Contrôle multicritère 

Contrôle multicritère de filtres interférentiels en cours de dépôt 

D. Stojcevski • Institut Fresnel • Palaiseau, 29 Juin 2012 3/3 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

